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Интерферометрические оптические схемы широко используются при 

построении высокоточных измерительных систем и сенсоров – прежде 

всего, линейного перемещения, а также вибраций, давления, температу-

ры, скорости и т.п., измерение которых может быть сведено к определе-

нию перемещения соответствующего чувствительного элемента. К несо-

мненным достоинствам интерферометров относятся очень высокая чув-

ствительность и точность.  

В то же время классические интерферометры – это, как правило, дос-

таточно сложные и громоздкие устройства, требующие прецизионной 

механики и оптики. Они сложны в настройке и требуют специальных 

мер защиты от внешних воздействий. Эти обстоятельства приводят к 

высокой стоимости устройств, неудобствам  при установке и в работе, и, 

в конечном счете, ограничивают область их возможного использования.  

Построение интерферометров на основе волоконно-оптических эле-

ментов позволяет в основном устранить отмеченные недостатки и дает 

возможность создания простых, компактных и экономичных устройств. 

Кроме того, современный прогресс в области оптической связи и теле-

коммуникаций обеспечил широкую рыночную доступность необходи-

мых элементов для построения волоконно-оптических устройств: излу-

чателей, приемников, коннекторов, разветвителей и т.д. 

Одним из простейших устройств такого типа можно считать торцевой 

волоконно-оптический микроинтерферометр, в котором оптическое из-

лучение частично отражается от торца волокна, а частично выходит в 

свободное пространство и возвращается в торец волокна внешним отра-

жателем. Такой интерферометр отличается простой конструкцией, ком-

пактностью, устойчивостью к внешним воздействиям и невысокой стои-

мостью. Он может служить основой широкого класса сенсоров.  

Экспериментально продемонстрирована чувствительность микроин-

терферометра к перемещению 0,014 нм в полосе частот 10 кГц. 
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